光学透镜焦距一体化精密测量系统的研发
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作品简介：
　　焦距是表征透镜光学特性重要的参数之一，对它的精确测量是一项非常关键的技术，并且随着光学技术应用的不断深入，测量精度的要求愈来愈高。本作品提出了一种新颖的凸、凹透镜焦距一体化精密测量方法，搭建了一套凸、凹透镜焦距一体化精密测量系统，应用同一测量原理轻易地测量凸、凹透镜焦距。
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科学性：
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创新性：
1.应用同一测量原理对凸、凹透镜焦距进行测量，测量系统无需安装辅助凸透镜，避免了透镜光轴对准的繁琐，降低了制造成本，并减少了制造工艺。
2.可以高精度测量光学透镜焦距。
3.此技术除了能精确测量透镜焦距，还可精确测量多种透镜折射率，稍加改进后还能研究透镜的球差、像差、像畸变等。
实用性：
功能方面：测量透镜焦距、棱镜度、平行玻璃折射率、柱镜度、球镜度等。
应用方面：实验教学、科研工作、工业测量
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凸透镜焦距：ƒ=bd/(c-a)             凹透镜焦距：ƒ=bd/(c-a)
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本装置的测量精度达到1‰








